
(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 

(45)授权公告日 

(21)申请号 201921004254.5

(22)申请日 2019.06.28

(73)专利权人 六安江淮永达机械制造有限公司

地址 237161 安徽省六安市经济开发区皋

城东路东升路口

(72)发明人 梁守开　李宏伟　张永娟　陈雷　

(74)专利代理机构 安徽省合肥新安专利代理有

限责任公司 34101

代理人 孙琴　何梅生

(51)Int.Cl.

G01M 3/06(2006.01)

 

(54)实用新型名称

一种筒类零件的气密性检测装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种筒类零件的气密性

检测装置，包括机架，机架上设有水箱，水箱内设

有能升降的平台，平台上方设有压紧气缸，压紧

气缸的活塞杆竖直向下伸出并连接有压盖，压盖

和平台之间形成一个用于放置待检测零件的空

间，平台顶面设有用于对零件的底端敞口进行密

封的底密封垫，压盖底面设有凹槽，凹槽内设有

用于对零件的顶端敞口进行密封的顶密封垫，压

盖顶面开有与气孔，气孔与凹槽相连通，气孔通

过气管外接气源，用于对密封后的零件内腔进行

充气；通过驱动机构驱动平台下降，从而将零件

浸没到水箱的水中。本实用新型相比现有技术具

有以下优点：实现了对筒类零件的气密性进行自

动化的高效的检测。
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1.一种筒类零件的气密性检测装置，包括机架，所述机架上设有水箱，其特征在于：所

述水箱内设有能升降的平台，所述平台上方设有压紧气缸，所述压紧气缸的活塞杆竖直向

下伸出并连接有压盖，所述压盖和平台之间形成用于放置待检测零件的空间，所述平台顶

面设有用于对零件的底端敞口进行密封的底密封垫，所述压盖底面设有凹槽，所述凹槽内

设有用于对零件的顶端敞口进行密封的顶密封垫，所述压盖顶面开有与所述凹槽相连通的

气孔，所述气孔通过气管外接气源，用于对密封后的零件内腔进行充气；通过驱动机构驱动

所述平台升降，从而使零件浮出水箱的液面之上或浸没在水箱的液面之下。

2.如权利要求1所述的一种筒类零件的气密性检测装置，其特征在于：所述驱动机构为

升降气缸，所述升降气缸安装在所述机架上，所述升降气缸的活塞杆向上穿过水箱底板的

穿孔后与平台底部相连接，所述水箱底板的穿孔内设有与活塞杆相配合的密封圈，以实现

所述升降气缸的活塞杆与水箱的密封配合。

3.如权利要求1所述的一种筒类零件的气密性检测装置，其特征在于：所述平台上设有

两个竖向的导轨支架，两个导轨支架顶端固定有一个气缸安装板，所述压紧气缸安装在所

述气缸安装板上，所述压盖滑动套装在两个导轨支架上。

4.如权利要求3所述的一种筒类零件的气密性检测装置，其特征在于：两个所述导轨支

架位于压盖的左部和右部，所述压盖的前部和后部的底端面分别设有一个凹槽，每个凹槽

内设有对应的顶密封垫；相应的，所述平台的前部和后部的顶端面分别设有一个底密封垫。

5.如权利要求4所述的一种筒类零件的气密性检测装置，其特征在于：所述压盖呈十字

形。
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一种筒类零件的气密性检测装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及气密性检测技术领域，尤其涉及的是一种筒类零件的气密性检测

装置。

背景技术

[0002] 目前，在许多行业中生产的产品要进行气密性检测，有的产品对气密性要求很高，

气密达不到要求时，导致产品失效，普通的检测气密性的方法有两种，一种方法是在产品中

加入液体，观察是否会有液体泄漏，这需要往产品内部注水，但有的产品内部不宜注水，所

以不适合：另一种方法是在产品内注入气体，放在水中看是否漏气，这种方法使用广泛，然

而目前这种方法需要操作人员手工完成，使用很不方便，效率低，达不到自动化的要求。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服现有技术的不足，提供了一种筒类零件的气密性检测

装置,以实现对筒类零件气密性进行自动化检测。

[0004] 本实用新型是通过以下技术方案实现的：

[0005] 一种筒类零件的气密性检测装置，包括机架，所述机架上设有水箱，所述水箱内设

有能升降的平台，所述平台上方设有压紧气缸，所述压紧气缸的活塞杆竖直向下伸出并连

接有压盖，所述压盖和平台之间形成用于放置待检测零件的空间，所述平台顶面设有用于

对零件的底端敞口进行密封的底密封垫，所述压盖底面设有凹槽，所述凹槽内设有用于对

零件的顶端敞口进行密封的顶密封垫，所述压盖顶面开有与所述凹槽相连通的气孔，所述

气孔通过气管外接气源，用于对密封后的零件内腔进行充气；通过驱动机构驱动所述平台

升降，从而使零件浮出水箱的液面之上或浸没在水箱的液面之下。

[0006] 进一步的，所述驱动机构为升降气缸，所述升降气缸安装在所述机架上，所述升降

气缸的活塞杆向上穿过水箱底板的穿孔后与平台底部相连接，所述水箱底板的穿孔内设有

与活塞杆相配合的密封圈，以实现所述升降气缸的活塞杆与水箱的密封配合。

[0007] 进一步的，所述平台上设有两个竖向的导轨支架，两个导轨支架顶端固定有一个

气缸安装板，所述压紧气缸安装在所述气缸安装板上，所述压盖滑动套装在两个导轨支架

上。

[0008] 进一步的，两个所述导轨支架位于压盖的左部和右部，所述压盖的前部和后部的

底端面分别设有一个凹槽，每个凹槽内设有对应的顶密封垫；相应的，所述平台的前部和后

部的顶端面分别设有一个底密封垫。

[0009] 进一步的，所述压盖呈十字形。

[0010] 本实用新型相比现有技术具有以下优点：

[0011] 本实用新型提供的一种筒类零件的气密性检测装置，通过压紧气缸驱动压盖下

降，即可对待检测零件的上下敞口进行自动密封；通过压盖上的气孔外接气源，即可对密封

后的零件内腔进行充气；通过驱动机构驱动平台下降，即可将零件浸没到水箱的水中；从而
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实现对筒类零件气密性的自动化检测，检测效率和检测精度高，能适应产品大批量全检的

要求。无须操作人员手工进行检测，降低了操作人员的工作量，且本实用新型结构简单紧

凑，操作简单方便。

附图说明

[0012] 图1是本实用新型的结构示意图。

[0013] 图2是图1的A处放大图。

[0014] 图中标号：1机架，2水箱，3平台，4压紧气缸，5压盖，6顶密封垫，7气孔，8升降气缸，

9导轨支架，10气缸安装板，11零件。

具体实施方式

[0015] 下面对本实用新型的实施例作详细说明，本实施例在以本实用新型技术方案为前

提下进行实施，给出了详细的实施方式和具体的操作过程，但本实用新型的保护范围不限

于下述的实施例。

[0016] 参见图1和图2，本实施例公开了一种筒类零件的气密性检测装置，包括机架1，机

架1上设有水箱2，水箱2内设有能升降的平台3，平台3上方设有压紧气缸4，压紧气缸4的活

塞杆竖直向下伸出并连接有压盖5，压盖5和平台3之间形成一个用于放置待检测零件11的

空间，平台3顶面设有用于对零件11的底端敞口进行密封的底密封垫，压盖5底面设有凹槽，

凹槽内设有用于对零件11的顶端敞口进行密封的顶密封垫6，压盖5顶面开有气孔7，气孔7

与凹槽相连通，气孔7通过气管外接气源，用于对密封后的零件11内腔进行充气；通过驱动

机构驱动平台3升降，从而使零件11浮出到水箱2的液面之上或浸没到水箱2的液面之下。驱

动机构为升降气缸8，升降气缸8安装在机架1上，升降气缸8的活塞杆向上穿过水箱2底板的

穿孔后与平台3底部相连接，水箱2底板的穿孔内设有密封圈，以实现升降气缸8的活塞杆与

水箱2的密封配合。

[0017] 平台3上设有两个竖向的导轨支架9，两个导轨支架9顶端通过螺钉固定有一个气

缸安装板10，压紧气缸4安装在气缸安装板10上，压盖5滑动套装在两个导轨支架9上，通过

两个导轨支架9对压盖5的竖向移动进行导向，以保证对零件11进行精确的压紧密封。压盖5

和平台3均呈十字形，两个导轨支架9位于压盖5的左部和右部，压盖5的前部和后部的底端

面分别设有一个凹槽，每个凹槽内设有对应的顶密封垫6；相应的，平台3的前部和后部的顶

端面分别设有一个底密封垫。此种结构设计，可以实现一次对两个零件11同时进行气密性

检测，提高了检测效率。

[0018] 本实施例的工作过程如下：

[0019] 待检测的筒类零件11例如可以是缸套。工作时，首先在水箱2内加入适量的水。将

需要检测的两个零件11分别放置到平台3上的两个底密封垫上，然后压紧气缸4的活塞杆伸

出，驱动压盖5下移压向零件11的顶端，将零件11压紧在平台3和压盖5之间，并分别通过各

自的顶密封垫6和底密封垫对零件11的顶端敞口和底端敞口进行密封，以实现对零件11内

腔的密封。然后气源通过气孔7进入零件11内腔，对零件11内腔进行充气。最后升降气缸8的

活塞杆下移，带动平台3以及平台3上的相关部件整体下移，使得零件11完全浸入水中，保持

几秒，观察零件11是否漏气。检查完毕后，断开气源，停止对零件11内腔充气，然后升降气缸
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8驱动平台3上升，回到初始位置；接着压紧气缸4驱动压盖5上移，取出零件11，即完成对零

件11的气密性检测。

[0020] 以上仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用

新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本实用新型的保

护范围之内。
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图1
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图2
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